






















































专利名称(译) 显示装置、显示装置的校正方法、制造方法、及显示方法

公开(公告)号 CN106847185A 公开(公告)日 2017-06-13

申请号 CN201610987309.3 申请日 2016-11-10

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日本有机雷特显示器
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申请(专利权)人(译) 株式会社日本有机雷特显示器
株式会社日本显示器

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日本有机雷特显示器
株式会社日本显示器

[标]发明人 土田臣弥

发明人 土田臣弥

IPC分类号 G09G3/3233

CPC分类号 G09G3/3233 G09G2300/0842 G09G2320/0285 G09G2320/029 G09G2320/0295 G09G2320/043 
G09G2360/145 G09G2360/147 G09G2320/0233

代理人(译) 高迪

优先权 2015221341 2015-11-11 JP
2016174069 2016-09-06 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种既能够确保校正的精确度，又能够降低校正数据容量以及传输
速率的显示装置、显示装置的校正方法、制造方法、显示方法。在具有
按照亮度信号来发光的有机EL元件(401)的像素(400)被配置成矩阵状的
显示装置(1)的校正方法中，包括：获得步骤(S10)，预先获得由与像素对
应的多个校正数据成分构成的、用于对亮度信号进行校正的第一校正数
据；转换步骤(S30)，针对第一校正数据，将与各个像素对应的校正数据
成分的误差成分传播到该各个像素的周边像素并进行重构(S20)，通过对
该被重构的各个像素的校正数据成分进行比特削减，从而转换为第二校
正数据；以及校正步骤(S60)，利用第二校正数据对亮度信号进行校正。
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